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Veranstaltungsnummer: VA25-00522

Grundlagen zur Prüfung von Maschinen

und Anlagen nach EN 60204-1 (VDE 0113-

1)

Kompakte Vermittlung der normativen Vorgaben für die elektrische Prüfung von

Maschinen

Termin

Fr. 28.02.2025, 08:30 Uhr —

Fr. 28.02.2025, 12:30 Uhr

Veranstaltungsort

hdt+ digitaler Campus

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 500,00 €*

Für HDT-Mitglieder 450,00 €*

* mehrwertsteuerfrei, einschließlich veranstaltungsgebundener

Arbeitsunterlagen

Online

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 25.03.2025, 13:34 Uhr
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Grundlagen zur Prüfung von Maschinen und Anlagen nach

EN 60204-1 (VDE 0113-1)

Zugang zum Livestream

-R�HMIWIQ�7IQMREV�[IVHIR�-LRIR�RMGLX�RYV�HMI�KIWIX^PMGLIR�:SVKEFIR��WSRHIVR�EYGL�HMI�RSVQEXMZIR

:IVFMRHYRKIR�ZIVQMXXIPX��(EFIM�PMIKX�HIV�7GL[IVTYROX�EYJ�HIV�%R[IRHYRK�HIV�)2����������:()�������
��-Q

0EYJI�HIW�7IQMREVW�[IVHIR�HMI�RSX[IRHMKIR�4VþJYRKIR�ERLERH�IMRIW�FIMWTMIPLEJXIR�1EWGLMRIRJEPPW�7GLVMXX

JþV�7GLVMXX�IVPêYXIVX��(EFIM�WXILX�[IRMKIV�HMI�,ERHLEFYRK�WTI^M«WGLIV�1IWWKIVêXI�MQ�:SVHIVKVYRH��WSRHIVR

HEW�:IVWXêRHRMW�HIV�%RJSVHIVYRKIR�

Zum Thema

-R�HMIWIQ�7IQMREV�[IVHIR�-LRIR�RMGLX�RYV�HMI�KIWIX^PMGLIR�:SVKEFIR��WSRHIVR�EYGL�HMI�RSVQEXMZIR

:IVFMRHYRKIR�ZIVQMXXIPX��(EFIM�PMIKX�HIV�7GL[IVTYROX�EYJ�HIV�%R[IRHYRK�HIV�)2����������:()�������
�É

-Q�0EYJI�HIW�7IQMREVW�[IVHIR�HMI�RSX[IRHMKIR�4VþJYRKIR�ERLERH�IMRIW�FIMWTMIPLEJXIR�1EWGLMRIRJEPPW

7GLVMXX�JþV�7GLVMXX�IVPêYXIVX��(EFIM�WXILX�[IRMKIV�HMI�,ERHLEFYRK�WTI^M«WGLIV�1IWWKIVêXI�MQ�:SVHIVKVYRH�

WSRHIVR�HEW�:IVWXêRHRMW�HIV�%RJSVHIVYRKIR�

Zielsetzung

(MI�8IMPRILQIRHIR�IV[IVFIR�HEW�;MWWIR�þFIV�HMI�)VJSVHIVRMWWI��HMI�FIM�HIV�-RWTIOXMSR�ZSR�1EWGLMRIR�YRH

%RPEKIR�^Y�FIVþGOWMGLXMKIR�WMRH��>YWêX^PMGL�[MVH�MLRIR�ZIVQMXXIPX��[MI�QER�HMI�9RXIVWGLIMHYRK�^Y�ERHIVIR

4VþJVMGLXPMRMIR��[MI�^��&��:()���������
�XVIJJIR�OERR�

USP

6IPIZERXI�-RLEPXI�OSQTEOX�ZIVQMXXIPX

äFIVWMGLX�þFIV�HMI�[MGLXMKWXIR�%RJSVHIVYRKIR

8]TMWGLI�4VSFPIQWXIPPYRKIR�EYW�HIV�4VE\MW��I­^MIRX�KIPúWX

Programm

����������

����������� 4VþJYRK�ZSR�1EWGLMRIR�YRH�%RPEKIR

;MI�WILIR�HMI�VIGLXPMGLIR�YRH�2SVQEXMZIR�,MRXIVKVþRHI�EYW#;EW�WMRH�HMI�VIPIZERXIR�%WTIOXI

LMRWMGLXPMGL�HIV�7GLRMXXWXIPPI���

https://hdt.zummit.com/events/grundlagen-zur-pruefung-von-maschinen-und-anlagen-nach-en-602041--vde-01131-/23644/ACCHA/info

